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ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
INFORME FINAL: 

SIMULACION DE UNA PLANTA DE NIVEL
	Curso:
	MI63C- Dinámica y Control de Procesos

	Sección 1
	Grupo 02

	Integrantes:
	----- 

- ----
------

	Profesor:

Auxiliar:

Ayudante:
	Jorge Castillo
Diego Mesa

------

	Fecha:
	18 de Julio de 2006
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